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(54)实用新型名称

凹台阶适配器

(57)摘要

本实用新型涉及凹台阶适配器，包括主体；

所述主体一端设置有用于与适配管件配合的台

阶面，另一端能够与过渡管连接；所述台阶面包

括同心设置的不同直径台阶，不同直径的台阶与

不同直径的适配管件配合；所述台阶面的台阶直

径沿远离所述适配管件的方向依次减小；所述适

配管件伸入所述台阶面形成的凹面中并与相应

直径的台阶配合。本实用新型的有益效果如下：

本实用新型能够通过凹形的台阶面适配不同直

径的适配管件，能够有效利用台阶面承重，避免

抬升过程中对管件内表面造成影响，能够减少测

量误差。本实用新型的凹台阶适配器成本低廉、

易于加工，可以降低测量α污染管道的成本，有

较好的高度升降、长度伸缩性能，操作方法简单，

有很强的实用性。
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1.凹台阶适配器，其特征在于,包括主体；所述主体一端设置有用于与适配管件配合的

台阶面，另一端能够与过渡管连接；所述台阶面包括同心设置的不同直径台阶，不同直径的

台阶与不同直径的适配管件配合；所述台阶面的台阶直径沿远离所述适配管件的方向依次

减小；所述适配管件伸入所述台阶面形成的凹面中并与相应直径的台阶配合。

2.如权利要求1所述的凹台阶适配器，其特征在于，所述台阶面上覆盖有密封层。

3.如权利要求2所述的凹台阶适配器，其特征在于，所述密封层为弹性密封层。

4.如权利要求3所述的凹台阶适配器，其特征在于，所述弹性密封层为硅胶。

5.如权利要求4所述的凹台阶适配器，其特征在于，所述硅胶为带背胶的硅胶。

6.如权利要求4所述的凹台阶适配器，其特征在于，所述硅胶厚度为4-6mm。

7.如权利要求1-6任一所述的凹台阶适配器，其特征在于，所述主体内部分掏空。

8.如权利要求1-6任一所述的凹台阶适配器，其特征在于，所述主体通过快装卡箍与过

渡管连接。
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凹台阶适配器

技术领域

[0001] 本实用新型属于辐射测量领域，具体涉及一种凹台阶适配器。

背景技术

[0002] 随着我国核技术的发展和核退役工作的逐步展开，放射性测量中对不易靠近α表

面污染(如小直径长管道的内表面)测量的需求越来越迫切，长距离α污染检测技术作为一

种α污染测量的新方法已引起高度重视。

[0003] 实验研究中，需要对核退役设施管道进行污染检测。由于管道直径多样，进行检测

时，有需要设计一种管道适配器，确保测量设备对一定范围直径的管道都能测量，并保证有

较好的气密性，目前的现有技术中，并没有能够适用于不同管径的适配件。

[0004] 有鉴于此，特提出本实用新型。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型的目的是提供一种凹台阶适配器，能够

与不同直径的适配管件适配，配合抬升设备抬升，在抬升过程中避免对适配管件造成破损。

[0006] 本实用新型的技术方案如下：

[0007] 凹台阶适配器，包括主体；所述主体一端设置有用于与适配管件配合的台阶面，另

一端能够与过渡管连接；所述台阶面包括同心设置的不同直径台阶，不同直径的台阶与不

同直径的适配管件配合；所述台阶面的台阶直径沿远离所述适配管件的方向依次减小；所

述适配管件伸入所述台阶面形成的凹面中并与相应直径的台阶配合。

[0008] 进一步地，上述的凹台阶适配器，所述台阶面上覆盖有密封层。

[0009] 进一步地，上述的凹台阶适配器，所述密封层为弹性密封层。

[0010] 进一步地，上述的凹台阶适配器，所述弹性密封层为硅胶。

[0011] 进一步地，上述的凹台阶适配器，所述硅胶为带背胶的硅胶。

[0012] 进一步地，上述的凹台阶适配器，所述硅胶厚度为4-6mm。

[0013] 进一步地，上述的凹台阶适配器，所述主体内部分掏空。

[0014] 进一步地，上述的凹台阶适配器，所述主体通过快装卡箍与过渡管连接。

[0015] 本实用新型的有益效果如下：

[0016] 本实用新型能够通过凹形的台阶面适配不同直径的适配管件，能够有效利用台阶

面承重，避免抬升过程中对管件内表面造成影响，能够减少测量误差。本实用新型的凹台阶

适配器成本低廉、易于加工，可以降低测量α污染管道的成本，有较好的高度升降、长度伸缩

性能，操作方法简单，有很强的实用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的凹台阶适配器的结构示意图。

[0018] 上述附图中,1、主体；2、台阶面；3、过渡管；4、快装卡箍。
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具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细的描述。

[0020] 进行α污染管道的检测试验时，可以采用利用吹风机将管道内部污染吹出后进行

检测。此过程需要利用抬升设备将α污染管道(适配管件)抬升至适当高度。为了配合抬升设

备使用，抬升适配管件时需要适配器。如果采用将适配器插入适配管件的组合方式，由于适

配器与适配管件的内表面接触，可能会影响测量结果的准确性。

[0021] 如图1所示，本实用新型提供了凹台阶适配器，包括主体1；所述主体一端设置有用

于与适配管件配合的台阶面2，另一端能够与过渡管3连接；所述台阶面包括同心设置的不

同直径台阶，不同直径的台阶与不同直径的适配管件配合；所述台阶面的台阶直径沿远离

所述适配管件的方向依次减小；所述适配管件伸入所述台阶面形成的凹面中并与相应直径

的台阶配合。

[0022] 为了进一步避免测量时放射性污染泄漏，所述台阶面上覆盖有密封层。适配时，密

封层与适配管件在适当压力下形成密封。同时，为了避免施压过度造成适配管件的损坏，所

述密封层为弹性密封层，优选为硅胶。所述硅胶可以选用带背胶的硅胶，便于组装；硅胶厚

度为4-6mm，优选为5mm。

[0023] 为了减轻适配器重量，所述主体内部分掏空。所述主体通过快装卡箍4与过渡管3

连接。

[0024] 本实用新型能够通过凹形的台阶面适配不同直径的适配管件，能够有效利用台阶

面承重，避免抬升过程中对管件内表面造成影响，能够减少测量误差。本实用新型的凹台阶

适配器成本低廉、易于加工，可以降低测量α污染管道的成本，有较好的高度升降、长度伸缩

性能，操作方法简单，有很强的实用性。

[0025] 实施例

[0026] 本具体实施方式还提供了一个凹台阶适配器的实例，主体的材质是普通碳钢Q235

和硅胶。金属材质需车铣加工成型，台阶背后进行适当掏空减重设计，硅胶采用带背胶的类

型。在主体台阶面粘贴5mm厚硅胶，以保证凹台阶适配器与α污染管道连接的密封性。

[0027] 测量α污染管道时，先将两个同轴心凹台阶适配器对称放置，拉开适当距离，将α污

染管道放中间并与凹台阶适配器同轴心的位置，然后将三者贴紧施加一定压力，以满足密

封要求。此结构装配 之间常见α污染管道，接触处密封性好。通过抽

风机把α污染管道内的α粒子抽出，达到方便检测，且α污染管道易拆装。

[0028] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用

新型的精神和范围。这样，倘若对本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求

及其同等技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。
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图1
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